Systemy odciggowe centralne

PlasmafFil Pro

Nr.kat.: 32 180 216

Wiasciwosci
Zastosowanie - wktady filtrujgce KemTex® ePTFE
- duze ilosci dymu /pytu lub kurzu - Automatyczne czyszczenie filtra w zaleznosci od
- spawalnie i szlifiernie zapotrzebowania
miejsca ksztatcenia, jak réwniez ciezki robotéw - Wysoce skuteczne i rownomierne czyszczenie filtra
spawalniczych za pomocay dyszy rotacyjnej
- spawarki laserowe, plazmowe oraz gazowe - Sterowanie za pomoca kompaktowego,

. . . dotykowego wyswietlacza informacyjnego
mozliwa instalacja na zewnatrz o ) o o )
Niski poziom emisji hatasu dzieki szczegdlnie

niskiemu poziomowi hatasu

Korzyéci - Szybka itatwa instalacja dzieki uproszczonemu dla
- wolne od zanieczyszczen zbieranie pytu lub kurzu uzytkownika przygotowaniu

poprzez unieruchomienie zbiorczych pojemnikow - Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzieki

na pyt za pomoca sprezonego powietrza kompaktowej budowie

niezawodne, oparte na réznicy cisnienia,

automatyczne oczyszczanie filtra

Wyposazenie dodatkowe
- obnizenie emisji hatasu dzieki szczegdlnie niskiemu yp

progowi hatasu  regulacja podcisnienia
prosty i szybki montaz, poniewaz dostarczane - zarzadzanie flotg urzadzen, zdalne sterowanie oraz
urzadzenie jest gotowe do potaczenia i odbywa sie zewnetrzny serwis dzieki wlasnemu potaczeniu z
za pomoca kieszeni do uktadania w stos. *! siecig komérkowa oraz chmura

- znaczne oszczednosci energii przy zastosowaniu - system automatycznego wigczania-wytgczania

opcjonalnej, w zaleznosci od potrzeb,
automatycznej regulacji objetosci przeptywu
powietrza

- obudowa chronigca przed dziataniem warunkdw
atmosferycznych do instalacji na zewnatrz

komfortowa obstuga dzieki inteligentnemu
systemowi sterowania za pomoca ekranu
dotykowego z systemem diagnostyki

najlepsza ochrona zdrowia pracownikow dzieki
zastosowaniu wkiadow filtrujacych KemTex® ePTFE
z funkcja filtracji powierzchniowej

- Tryb recyrkulacji mozliwy nawet przy uzyciu stali
chromowo-niklowej dzieki certyfikatowi W3
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Systemy odciggowe centralne

Dane techniczne

Filtr

Stopien filtracji

1

Metoda filtracyjna

Filtr samoczyszczacy

Proces eksploatacyjny

Dysze rotacyjne

Powierzchnia filtra 20 m?
Liczba elementow 16
filtracyjnych

Obszar filtrowania 320 m?

Typ filtra

Wktad nabojowy

Materiat filtracyjny

Membrana ePTFE

Stopien oczyszczania

>99.99 %

Klasa pytu

M

Dane podstawowe

Moc ssgca

12000 - 17280 m3/h

Podciénienie

2550 - 1800 Pa

Waga

2360 kg

Silnik

15 kW

Napiecie przytacza

3x 400V /50 Hz

Prad znamionowy

265A

Poziom cidnienia
akustycznego

65 dB(A)

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

Wentylator radialny, z przektadnia

pasowa
Zaopatrzenie w 5-6bar
podciénienie

Wylot powietrza 710 mm
Wlot powietrza 2 x560 mm
Pojemnos¢ pojemnika na 2x1921

pyt
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Dane techniczne
Wymiary
B 5639 mm
C 1864 mm
D 2670 mm
E 3020 mm
F 560 mm
G 1047 mm
H 2271 mm
| 1524 mm
J 400 mm
K 710 mm
L 1341 mm
M 2119,5mm
N 2119,5 mm
O 1347 mm

Przedstawione modele przejSciowe sg opcjonalnie dostepne
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Systemy od

Wykres cisnienie-objetos¢

| AN

©
o
0
2
o
23
c
S 0
: 3
¢)
g2 g
3]
s R 2
a 5§
T O
T O
c O
2 0 X
Sma
o >
2 c
= ©
© 0
@© o
C
O

B w
) za



	PlasmaFil Pro
	Nr.kat.: 32 180 216
	Zastosowanie
	Korzyści
	Właściwości
	Wyposażenie dodatkowe
	Dane techniczne
	Dane techniczne

	Wykres ciśnienie-objętość

